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Глава I Измерение параметров электрон-ионных колец по тормозному излучению
§1 Измерение интенсивности электронов на начальном этапе формирования кольца
§2 Тормозное излучение релятивистских электронов в электрон-ионном кольце
§3 Экспериментальное исследование накопления ионов по тормозному излучению
§4 Способ определения среднего заряда ионов при накоплении из импульсного источника атомов
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Глава II Исследование излучения ионной компоненты электрон-ионного кольца
§1 Аппаратура для исследования оптического излучения ионов в области вакуумного ультра- 47 фиолета
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Глава III Исследование пространственных характеристик синхротронного излучения электрон-ионного кольца в видимой области спектра
§1 Синхротронное излучение в 2-х компонентном кольце с учетом бетатронных колебаний
§2 Измерение углового распределения СИ в электронно-ионном кольце; создание на этой основе методик для исследования накопления ионов
§3 Исследование процессов накопления ионов в электронном кольце из остаточного газа и лазерного источника нейтральных атомов
§4 Исследование пространственных характеристик электрон-ионного кольца
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§1 Постановка задачи по измерению оптических свойств ВТСП материалов
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